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Czujnik sily do pomiaru napieé dynamicznych nitki
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Przedmiotem wynalazku jest czujnik sily do po-
miaru napieé dynamicznych nitki podczas jej
przebiegu w odpowiednich procesach technologicz-
nych, takich jak: przewijanie, tkanie itp.

Znane sg tensometryczne, indukcyjne i pojem-
no$Sciowe czujniki do pomiaru napiecia nitki, w
ktérych sila proporcjonalna do napiecia nitki od-
dzialywuje na sprezystg belke lub membrane, kto6-
rych odksztalcenia wywolane tg silg sg przetwa-
rzane na odpowiednio zmienne parametry elek-
tryczne. Dla wprowadzenia i wyprowadzenia nitki
z czujnika, symetrycznie do belki lub, oczka mem-
brany, umieszczone sg podpory, najczeSciej rolko-
we, przez ktoére nitka przechodzi w czasie swoje-
go przebiegu. Stosowanie wszelkiego rodzaju pod-
pér powoduje dodatkowe naprezenie wynikajgce
z sit tarcia nitki o te podpory, w zwigzku z czym
w warunkach pomiaru dynamicznych naprezen nie
otrzymuje sie rzeczywistych wynikéw pomiaru.

Czujniki te skladajace sie¢ z elementéw sprezy-
stych jak belki lub membrany oraz podpdér moco-
wanych za pomocg $rub, nitéw itp. sg w zwigzku
z tym konstrukcyjnie rozbudowane i majg duze
wymiary gabarytowe.

Celem wynalazku jest opracowanie czujnika
umozliwiajgcego pomiar rzeczywistych naprezen
dynamicznych przebiegajacej nitki, malego pod
wzgledem wymiaréw i ciezaru, ktéry moégiby byé¢
stosowany jako przyrzad pracujacy w warunkach
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stacjonarnych i w elementach bedgcych w ruchu
np. w czoélenku.

Cel ten zostal osiggniety przez umieszczenie w
korpusie czujnika pierScienia o powierzchni toro-
idalnej nierozigcznie polgczonego z membrang ma-
jacg przymocowane w swoim $rodku oczko.

PierScien toroidalny zapewnia prawidlowe pro-
wadzenie nitki przy minimalnym tarciu.

Czujnik wedlug wynalazku umozliwia pomiar
napiecia nitki w warunkach niestacjonarnych na
przyklad w czélenku podczas normalnej eksploa-
tacyjnej pracy krosna. Czujnik ten z uwagi na
swe male wymiary i ciezar umozliwia tworzenie
zwartych integralnych konstrukcji przyrzgdéw po-
miarowych skladajacych sie z czujnika i elektro-
nicznego ukladu przetwarzajgcego.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy-
kiadzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
czujnik w podiuznym poéiprzekroju.

Czujnik sklada sie z korpusu 1 i z umieszczonej
w nim piytki nieruchomej 2, osadzonej w ptytce
izolacyjnej 3 na réwni z plaszczyzng wglebienia
przesunieta réwnolegle wzgledem plaszczyzny czo-
towej plytki izolacyjnej 3 na odleglo$é d; membra-
ny 4 posiadajgcg przymocowane w §rodku oczko 5.
Pod dzialaniem sily wywolanej napieciem nitki 8
przebiegajacej przez oczko 5 i dwie podpory na po-
wierzchni toroidalnej 7 pierScienia 6, membrana 4
ugina sie i odleglo§¢ miedzy plytkg nieruchomg 2
a membrang 4 zwieksza sie, wskutek czego zmniej-
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sza sie¢ pojemno$¢ poczatkowa czujnika okres$lona
odlegtoscig.

Zastrzezenie patentowe

Czujnik sily do pomiaru napieé¢ dynamicznych
nitki, podczas jej przebiegu w odpowiednich pro-
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cesach technologicznych skladajgcy sie z korpusu,
membrany wraz z przymocowanym w jej Srodku
oczkiem, elementu przetwarzajgcego ugiecia mem-
brany na zmiane odpowiedniego parametru elek-
trycznego, znamienny tym, ze w korpusie (1) czuj-
nika jest osadzony pierScien (6) o toroidalnej po-
wierzchni (7) polaczony na stale z membrang (4).
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